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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

 

Tipo de Documento: PORTARIA 
 
Nº do documento no sistema: Nº 849 / 2021 - GR 
 
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2021.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ

PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ N° 781 DE 10 DE MAIO DE 2021

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO,
nomeado em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto de 19 de abril de 2018, no uso de suas atribuições legais
e regimentais, e tendo em vista o Processo Eletrônico nº 23270.000739/2021-93, resolve:

Art. 1º Designar a servidora Patricia Silva Ferreira, matrícula SIAPE 1252767, como representante para submissão
da proposta institucional no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro à
Chamada Pública IFES Nº 01/2021 - Projeto de Iniciação Tecnológica com Foco no Ensino.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
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